HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ
ROKU AKADEMICKIEGO 2025/2026

STUDIA STACJONARNE

Kierunek: Mechatronika semestr 01, studia I-go stopnia

SESJA PODSTAWOWA SESJA POPRAWKOWA

| termin Il termin

05.02.2026 — 17.02.2026 18.02.2026 - 01.03.2026

Grafika inzynierska i zapis konstrukcji Grafika inzynierska i zapis konstrukcji

Czwartek Czwartek
Z. Budniak Z. Budniak

05.02.2026 s. 205-5G (Sn) godz. 8-10 19.02.2026 s. 205-5G (Sn) godz. 8-10
Poniedziatek AAls’:ngo Poniedziatek AAlszglfo
09.02.2026 s.1G (Sn) godz. 13-15 23.02.2026 sala i godz. do uzgodnienia z prowadzacym

Witorek KomputeKr :(z::iirsakr;wowame Witorek KomputeKr :(z:rc:igﬁrsakr?owame
10.02.202 " 24.02.202 '

0.02.2026 s. 307-3H (Sn) godz. 12-14 02.2026 sala i godz. do uzgodnienia z prowadzgcym

éroda Rachunek rloani|ecrzli<c())Sv;/y i catkowy éroda Rachunek rloani|ecrzli<;)sv;/y i catkowy

11.02.2026 ' 25.02.2026 '

s. 101F (Sn) godz. 9-11

sala i godz. do uzgodnienia z prowadzgcym




HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ
ROKU AKADEMICKIEGO 2025/2026

STUDIA STACJONARNE

Kierunek: Mechatronika semestr 03, studia I-go stopnia

SESJA PODSTAWOWA

SESJA POPRAWKOWA

| termin

05.02.2026 — 17.02.2026

Il termin

18.02.2026 - 01.03.2026

Czwartek
05.02.2026

Wytrzymatosé materiatéow
A. Kutakowska
s. 1G (Sn) godz. 10-12

Czwartek
19.02.2026

Wytrzymatosé materiatéow
A. Kutakowska
s. 1G (Sn) godz. 10-12

Poniedziatek

Modele sygnatdw i proceséw ciggtych
K. Kaminski

Poniedziatek

Modele sygnatdw i proceséw ciggtych
K. Kaminski

09.02.2026 s. 307-4H (Sn) godz. 8-10 23.02.2026 sala i godz. do uzgodnienia z prowadzacym
Sterowanie i automatyka w mechatronice Sterowanie i automatyka w mechatronice
Wrorek A. Btazejewski Wtorek A. Btazejewski
10.02.2026 ' J 24.02.2026 ' J

s. 103G (Sn) godz. 10-12

sala i godz. do uzgodnienia z prowadzgcym




HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ
ROKU AKADEMICKIEGO 2025/2026

STUDIA STACJONARNE

Kierunek: Mechatronika semestr 05, studia I-go stopnia

SESJA PODSTAWOWA SESJA POPRAWKOWA
| termin Il termin
05.02.2026 - 17.02.2026 18.02.2026 - 01.03.2026
Pigtek Przed5|ebT|o|r<crzZ\o/;c/r;rs\Ir:iowachna ¢roda Inzyn|er|?\ﬂwylé‘;\¢]/i;éfG?La:)| napraw
06.02.2026 s. 209G (Sn) godz. 14-16 18.02.2026 s. 208-4G (Sn) godz. 11-13
Poniedziatek Systemy komputeLrog;tcahctz;su rzeczywistego Piatek Przed5|ebT|o|r<crzZ\o/;c/r;rs\Ir:iowachna
09.02.2026 s. 206-3G (Sn) godz. 9-11 20.02.2026 s. 209G (Sn) godz. 14-16
Metody projektowania i eksploatacji .
. : . Systemy komputerowe czasu rzeczywistego
Wtorek systemow mechatronicznych Poniedziatek L Bvchto
10.02.2026 5. Chamera 23.02.2026 salaigodz. do uz 'od»rI\ienia z prowadzacym
5. 206-3G ($n) godz. 16-18 godz. do uzg P acy
L . Metody projektowania i eksploatacji
. Inzynieria wytwarzania i napraw . :
Sroda M. Pancieleiko Wtorek systemow mechatronicznych
11.02.2026 L J 24.02.2025 S. Chamera
s. 208-4G (Sn) godz. 11-13 . .
sala i godz. do uzgodnienia z prowadzgcym




HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ
ROKU AKADEMICKIEGO 2025/2026

STUDIA STACJONARNE

Kierunek: Mechatronika semestr 07, studia I-go stopnia

Specjalnosé: Systemy monitorowania i sterowania

SESJA PODSTAWOWA

SESJA POPRAWKOWA

| termin

05.02.2026 — 17.02.2026

Il termin

18.02.2026 - 01.03.2026

Poniedziatek
09.02.2026

Technologia montazu i napraw systemoéw
automatyzacji
P. Zaporski
s. 201G (Sn) godz. 10-12

Poniedziatek
23.02.2026

Technologia montazu i napraw systemoéw
automatyzacji
P. Zaporski
sala i godz. do uzgodnienia z prowadzgcym




